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(54) Optisches Fokussierelement und Messsystem

(57)  Die Erfindung betrifft ein optisches Element zur
Fokussierung von elektromagnetischen Strahlen (20,
21) oder Strahlen von Elementarteilchen, insbesondere
von Réntgenstrahlen, umfassend eine Fresnelsche Zo-
nenplatte (30) mit Ringzonen, die durchlassig fur die
Strahlen (20, 21) sind und Ringzonen, die fur die Strah-
len (20, 21) un-durchlassig sind und ferner ein MeRsy-
stem, insbesondere zum Vermessen von inneren Berei-
chen dreidimensionaler Proben mit hoher Ortsauflo-
sung und einer Apparatur zur Veranderung der physi-
kalischen, chemischen und/oder biologischen Eigen-
schaften eines Bereichs einer Probe, insbesondere ei-
nes Innenbereichs einer Probe. Die Erfindung zeichnet
sich dadurch aus, da das optische Element dadurch
weitergebildet ist, dal} die fir die Strahlen (20, 21)
durchlassigen Ringzonen der Fresnelschen Zonenplat-
te (30) teilweise fur die Strahlen (20, 21) undurchlassig
sind. Die Erfindung zeichnet sich ferner dadurch aus.
dal} das MeRsystem und die Apparatur zur Verande-
rung der Eigenschaften eines Bereichs einer Probe we-
nigstens ein entsprechendes optisches Element umfas-
sen.
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